
第 5 期第 1 回高圧ガス規格委員会決議事項の確認 
決議番号 議案、資料番号及び決議の要件 決議結果 

5-1 

議  案：前回議事録(案)の確認 
※議事録の承認 

資料番号：資料2 
要  件：出席委員(委員代理者含む。17名)の過半数(8名)の賛成 

可決    
（満場一致） 

5-2 

議  案：超臨界流体抽出装置／クロマトグラフィーシステムに関する基

準（案）の検討 
※資料 5 の審議事項（制定に向けた手続きを進めることについて） 

資料番号：資料 4～10 
要  件：出席委員(委員代理者含む。17 名)の過半数(8 名)の賛成 

可決 
（満場一致） 

 


